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1. Sveim

(10) Gerum rad fyrir ad meeldu sveimsnidi megi lysa med Gauss falli med sveimstudli
D = 2.3 x 107 cm?/s. Mealdur yfirbordspéttleiki er 1 x 10'® atom/cm?, og maeld
dypt skeyta er 1 pum midad vid ad ibaeting undirlags sé 1 x 10 atém/cm®. Reikna

skal sveimtima og heildar magn ibotar 1 ibeetta laginu.

(Prof mai 2003)

2. Photolithography kerfi

(10) Photolithography kerfi sem hefur ljosstyrk 12 mW /cm? er notad til ad lysa 4
jakveett ljosviondmslag sem hefur contrast v = 1.9. Pt sérd ad lysingartiminn, sem

porf er & til ad eitthvad af ljosvionamslaginu sem lyst er 4 og framkallad sé fjarleegt

(b.e. Eq), er 3 s.

a) Hvada lysingartima parf til ad fa fulla lysingu og framkollun & ljosvionamslaginu

b.e. hvada tima er porf lysa til ad fjarleega 100 % af ljosvidnamslaginu) ?

b) Hver er critical modulation transfer function (CMTF) ljosvidonamslagsins ?
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3. Optical lithographic system
(10) Optical lithographic system

(a) For an ArF-excimer laser 193 nm optical lithographic system with NA = 0.65,
k1 = 0.60, and ko = 0.50, what are the theoretical resolution and depth-of-focus for
this tool ?

(b) What can we do in practice to adjust NA, k; and ks parameters to improve

resolution ?
(c) What parameter does the phase-shift mask (PSM) technique change to improve
resolution ?

4. Ating - valvisi

(10) 1.2 pm bykkt SiOs lag er ett ofan af Si undirlagi. Atingarhradinn i oxidinu
er 0.5 pm/min og valvisi oxids med tilliti til kisils er 25 & moti 1. Ef eeting er

framkveemd 1 3 min., hve djupt setist ofan 1 kisilundirlagio ?
(Prof mai 2004)
5. Orhjor
(10) Ein leid til ad byggja haar 160réttar einingar er ad mynda larétta einingu og

sntia henni med hjér pannig ad hin standi upp & endann. Gerid rad fyrir eftirfarandi

framleidsluferli:
0) Byrjad er med kisil undirlag

(0)

(1) Reektun 2 pm pykks phosphosilicate glass (PSG)
(2) Reektun 2 pm pykks fjolkristallads kisils (poly-Si)
(3)

3) Mynstur gert i fjolkristallada kisilinn med photolithography og purri setingu til
a0 mynda stoéra flotinn og byggingar einingar eins og t.d. pinnann { hjarirnar fyrir
snining
(4) Reektun 0.5 pm pykks phosphosilicate glass (PSG)

(5) Myndun snerta, med photolithography og etingu, sem ganga i gegnum baedi
PSG-16gin nidir 1 Si undirlagio

(6) Reektun 2 pm pykks fjolkristallads kisils (poly-Si)

(7) Mynstur gert i efra lagio af fjolkristolludum kisili med photolithography og purri

aetingu til ad mynda festinguna fyrir stora flotinn
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(8) PSG 16gin eru ad lokum fjarleegt valkveett med votri eetingu (HF)

Draga & pversnidin A-A’ og B-B’ 4dur en han er laus, b.e. fyrir (7) skref.
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